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表紙の絵
グラファイトおよびシリコン基板に低エネルギー（数 eV）アルゴン水素混合プラズマを１８０分照射後，基板表面に生成されたダストの SEM
写真．表面温度，基板位置等の照射条件の違いによって特徴的な形状の粒子が観測された．（Yuji TAKEGUCHI et al., Plasma and Fusion
Research Vol.3, 025 (2008). http://www.jspf.or.jp/PFR/）
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